Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Tarnowie
Wydzial Politechniczny

Katedra ikacji i
Harmonogram realizacji programu studiow rok akademicki: 2019/2020 Standardowe
kierunek: Mechatronika
specjalnosé, specializacja w zakresie:
poziom i forma studiéw: pierwszego stopnia, stacjoname
profil studiow: praktyczny
[ Forma zaliczenia | rok 1 ok 2 ok 3 ok 4
" Nazwa zaje¢ e | |70z Zizdszm ecTs Semestr | T semestr 1T |g semestr Il To semestr | To semestr To semestr VI To sermestr VI To
i} ocena w l ¢l l s ‘CP|CM‘LO| L |ZTI‘ P |ZT‘SK‘PR| 2 w| ¢ l L ‘ s ICP‘¢M|LO‘ u |ZTI‘ P ‘ZTlSK‘PRl ow C| L ‘ s ‘CPICM]LOI L ‘znl P ‘ZTlSKlPR‘ 2lwle|L | s ‘CP‘CMlLD] L IZTI‘ P |ZT‘SK|PR| 2 w| ¢ ‘ L ‘ s |CP‘CM|LO| L lznl P ‘ZTlSK‘PRl 2w C| L ‘ s |CP|CM‘LD| L IZT\I P IZT‘SKIPR‘ Blwle|L | s ‘CP|CMILO‘ L |ZTI| P lZTlSK‘PRl 2
ZAJECIA P WE
I [Analiza T 30 3] 30] 3
_01_1l_|Analiza i 30 3 |30 3
I [Algebra liniowa z geometria analityczna 2 30 3 30, 3
|_|Algebra liniowa z geometria analityczna 2 30 2] 30 2
i Rachunek iefistwa i statystyka 2 5] i Bl 1
031l _|Rachunek fistwa f statystyka 2 75 T 15 1
X Fizyka T 30| 2] 30| 2
_04_Il__|Fizyka 1 30| 2] |30 2|
_04_lll_|Fizyka T 30 2 | 30] 2]
Razem| 240]  19]
ZAJECIA KIERUNKOWE
ME1_05| |Podstawy systeméw operacyjnych. Technologia ; 3 3 s | )
ME1 05,1 |Podstawy systemow operacyinych. Technologia J
2 1 30, 2 30 2
[Metodyka i techniki T 1 15| 2| 15 2
_II_[Metodyka i techniki ia | 1 30 2 30| 2
[Metodyka i techniki ia il 2 15, 1 15 1
I |Metodyka i techniki [l 2 30| 2 30, 2
[Nauka o materiafach 2 15 1 75 7
|_[Nauka o materiatach 2 15| 2] 15 2
i 3 21 i 21 1
[Materi 3 2| 2 4 2
Grafika inzynierska i zapis konstrukdji T 30 2] 30 2|
Grafika inzynierska i zapis Konstrukcji 1 30 3 30 3
[Podstawy metrologit 1 15 2/ 15 2
[Podstawy metrologii 1 30| 2 30) 2|
hniczna 2 30, 2 30| 2
niczna 2 15, 2 15 2
iniczna 2 30 2 30 2
iki 2 30[ 3 30) 3|
2 30, 2 30 2
|Systemy operacyjne: 2 1€| 1 18] 1
Systemy operacyjne 2 15, 2 2
[Wytrzymalo$é materialow 3 5| il 15[ 1
[Wytrzymalosé materialow 3 30, 2 30| 2
e w 3 15 i 15 1
e w 3 21 2 21 2
[Analiza i e sygnalow 3 24| 2 % 2
[Analiza i e sygnalow 3 21 3 21 3
7 T 3 32 3] 2
y iki 30, 3 30) 3
[Elektronika cyfrowa 3 30| 1 ﬂ 1
I_|Elekironika cyfrowa 3 30| 3 _‘ 30 3
Techniki ia i systemy montazu | 3 30, 2 30) 2
Techniki i systemy montazu | 3 30, 3 30) 3
Techniki ia i systemy montazu I 4 15, 15 1
[Techniki wytwarzania i systemy montazu Il 4 15, 15 1
Maszyny sterowane i 7 21 71 7
[Maszyny sterowane iie CNC 4 30, 30) 2
Technika sensorowa 4 24] 24| 1
Technika sensorowa 7 21 2 21 2
[Podstawy automatyki 4 30| 2| 30] 2]
[Podstawy automatyki 4 21 1 21 1
Technika mil ) 30, 30| 1
[Technika mil 4 24, 24 2
[Podstawy robotyki 5] 22 24 2
[Podstawy robotyki 5 21 2 2
[Podstawy konstrukgji i eksploatacji maszyn | 4 30| 30| 2|
[Podstawy konstrukcii 1 eksploatacji maszyn | 7 30| 2 30 2
[Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn Il 5 15| 1 15[ 1
[Podstawy konstrukcii 1 eksploatacji maszyn If 5 15, il 5 1
[Napedy elekiryczne w automatyce 5 21 2 21 2
[Napedy elekiryczne w automatyce 5 24| 2 24| 2
Jakost i i i i 5 15| 1 15 1
Jakost i i 8 i i 5 15| 1 15 1
=] i i b 24| 2 4 2
ME1_31_11 5 21 2 21 2
MET i 5 27 1 24 1
ME1_32_11 i 5 21 2 21 2
Razem| 1317] 102|
POZOSTALE ZAJECIA
ZAJECIA OGOLNE
=] |Lektora @ 2 30[ 1 30 1 | [
E1 I |Lekt I 3 30[ 2 30| 2| |
= I I 4 :2‘ 2 :ﬂ 2) _‘
E1 V_|Le 5 60 3 60 3|
E1: [Wychowanie fizyczne | 1 30 0 30] 0
ME1_34 [Wychowanie fizyczne Il 2 30| 0 30] 0
i higiena pracy, elementy ergonomii 1 15 1] 15 1
[Podstawy normalizacji oraz ochrony wlasnosci
i i i i 7 15 1 1
[Podst. ekonomil, finanséw | prawa w biznesie 2 30| 2 30[ 2
jym i $rednim 4 30| 2 | 30) 2)
Razem| 300 14,
PRACA DYPLOMOWA
I dyplomowe T r7zr—w—+a rrrrrrrrrrrrrerrrrrrrrrrrrrierrrrrrrrrrrrrrrrrrerrrrrrrrrrrrrrrrrr e T T T T T T s T Tl
[Praca dyplomowa |||7|_|13\\\\|\||\|\\|I\\\\I\I\\I\I\I\\\\\\I\II\\\I\\\\\\I\I\I\\I\I\\\\I\I\I\II\I\\\\\\\\I\I\\I\\\\I'S
Razem| 15| 14
PRZEDMIOTY BLOKU OBIERALNEGO B1 lub B2
E1 P 1- Bx - Przedmiot obieralny 1 3 15] 1 18] 7
E1_4111_[P1-Bx 1 3 24 2 2] 2
E1 2 P 2- Bx - Przedmiot obieralny 2 6 15, 18] 1
E1_42_1|_|P2-Bx- Przedmiot obieralny 3 2] = i
E1 P 3-Bx- Prze 6 15| 15| 1
IE1_43_II_|P 3 Bx- Przedmiot obieralny 6 15, 15 1
E1_44_1__|P4-Bx- Przedmiot obieralny 3 15, 15 1
IE1_44_Il__|P 4 - Bx- Przedmiot obieralny 5 24| 24 2
E1_45 | __|P5-Bx- Przedmiot obieralny 6 15 1 15| 1
ME1 45 11_|P5-Bx 3 24 2 2] 2
MET . P6-Bx- 6 15 1 1
E1_46_1|_|P 6 - Bx- Przedmiot obieralny 3 15 15 1
E1 P7-Bx 6 15, 1
IE1_47_Il__|P7-Bx- Przedmiot obieralny 6 24| 24] 1
E1 2 P 8- Bx - Przedmiot obieralny 6 15, 15 1
IE1_48_Il__|P 8 - Bx- Przedmiot obieralny 22 24 2
E1 P 9 - Bx - Przedmiot obieralny 7 21 1 21 1
MET_49_11_[P9- 7 24| 2 24 2
MET P10-Bx- 3 30, 2 30) 2
MET_51_1__|P 11 - Bx - Przedmiot obieraln 7 pil 2 21 2
ME1_51_I1__|P 11 - Bx - Przedmiot obieralny 7 2 il 24 1
ME1 P 12 - Bx - Przedmiot obieralny 7 30| 1 30| 1
Razem| 444] 29
Podsumowanie| 150 so| 0] of 30| o[12o] 3o[ of o of of of 3of1aof 75] 30] of 3o[ o 7s[ ao[ of o of of of 3o[tes[ of 30] of of of1ss[ of of of o of of sof1eo[ o[ 30] o of of1a1[ of of of o of o 22[12s] o[ 6o o of o[7[ of of of o of of 22[120] of of o of of+ra] of of aof o of of 22 s7[ of of 15| of of 7a] of of of of of o 2
Razem w calym cyklu 2316] 178 X [390] 1 [ 30 Razem w sem. Il |20 / [ 30 Razem w sem. Razem w sem. IV [3s1] / | 22| Razem w sem. V |00 / | 22 ) B Razem w sem. VIl [1s0 / [ 22
PRAKTYKI
ME1_52 Praktyka zawodowa | 4 240]_8|
ME1 53 __|Prakiyka zawodowa Il 5 210 8
ME1 54 |Prakiyka zawodowa Il 6 220 8
ME1 55 |Prakiyka zawodowa IV 7 210 §|
Razem| of o of o o o o o o o o o o of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o of o o o o of o o of o o o o o o o o o o0 o0 020 8 0 o0 o o o o o of o o of 020 8 0 o o o o o o o o 0 o 020 8 0 o 0 o o o 0 o o o0 o0 0/20 B8
i .1 0 ! 0 Razem w sem. Il o / 0| Razem w sem. lll godzin/pkt ECTS| 0| / 0) Razem w sem. IV 240| / 8| Razem w sem. V. 240| /| 8| 3 240 | 8 Razem w sem. VIl godzin/pkt ECTS| 240| / 8|
Razem w catym cyklu ksztalcenia z praktykami| 3276] 210] W sem. | godzin/ECTS | 3%0| / 30| W sem. Il godzin/ECTS| 420 / 30 W sem. lll godzin/ECTS|381| / 30| W sem. IV godzin/ECTS| 591| / 30 W sem. V godzin/ECTS| 540| / 30| W sem. VI godzin/ECTS| 564 / 30 W sem. VIl godzin/ECTS| 390 / 30|

Legenda: W - wyktad, € - éwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S — seminarium/ zajecia seminaryjne, CP - ¢wiczenia praktyczne (w tym zajecia €s-¢ Kliniczne),
LO - éwiczenia vine, LI - i , ZTI - zajecia z technologii informacyjnych, P — éwiczenia projektowe, ZT — zajecia terenowe, SK - samoksztaicenie (i inne), PR — praktyka

Uwagi:

Studenci sa zobowiazani do odbycia
"Szkolenie biblioteczne" - 3 godz. w semestrze |
"Szkolenie BHP" - 4 godz. w semestrze |

"Wprowadzenie na rynek pracy" - 4 godz. w semestrze VII




Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Tarnowie
Wydziat Politechniczny
Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki

Harmonogram realizacji programu studiow rok akademicki: 2019/2020

kierunek: Mechatronika
specjalnosé¢, specjalizacja w zakresie:
poziom i forma studiow: pierwszego stopnia, stacjonarne
profil studiow: praktyczny
Forma zaliczenia rok 3 rok 4
L \ VI VIT
Lp. Nazwa zaje¢ oar L | 2 R;izdezm ECTS semestr ® semesir 0 semesir ®
) ~ | ocena W|C| L |S|CP|CM‘LO Ll ‘ZTI|P‘ZT‘SK|PR o W‘C| L ‘S|CP|CM|LO LI |ZTI‘ P|ZT‘SK|PR @ W|C" |_|s ‘CP‘CM|LO LI |ZTI|P‘ZT|SK|PR @
BLOKI PRZEDMIOTOW OBIERALNYCH
BLOK OBIERALNY B1 - MECHATRONIKA PRZEMYSLOWA
ME1_41_| [P 1-B1 - Ukiady napedowe pojazdéw 6 15 1 15 1
ME1_41_1l _|P 1-B1 - Uktady napedowe pojazdéw 6 24 2 24 2
ME1_42_| P 2 - B1 -Systemy wbudowane w mechatronice 6 15 1 15 1
ME1_42 Il |P2-B1-Systemy wbudowane w mechatronice 6 24 1 24 1
ME1 43 | P 3 - B1 - Wspotczesne narzedzia wspomagajace
—"°—  |projektowanie Cax 6 15 1 15 1
ME1 43 1l P 3 - B1 - Wspoiczesne narzedzia wspomagajace
- = projektowanie Cax 6 15 1 15 1
P 4 - B1 - Napedy precyzyjne i roboty
WEL e przemystowe 6 15 1 15 1
P 4 - B1 - Napedy precyzyjne i roboty
Il przemystowe 6 24 2 24 2
ME1 45 | P 5 - B1 - Konstrukcja przyrzadéw i urzagdzen
- = precyzyjnych 6 15 1 15 1
ME1 45 11 P 5 - B1 - Konstrukcja przyrzadow i urzagdzen
=r= precyzyjnych 6 24 2 24 2
ME1_46_| [P 6 - B1 - Sterowniki przemystowe PLC 6 15 1 15 1
ME1_46_Il [P 6 - B1 - Sterowniki przemystowe PLC 6 15 1 15 1
P 7 - B1 - Systemy wizyjne w automatyce i
=i e L robotyce 6 15 1 15 1
P 7 - B1 - Systemy wizyjne w automatyce i
R _g robotyce 6 24 1 24 1
ME1_48 | |P 8- B1 -Sensory i aktuatory w mechatronice 6 15 1 15 1
ME1_48 Il |P 8-B1-Sensory i aktuatory w mechatronice 6 24 2, 24 2
P 9 - B1 - Mechatroniczne ukfady i systemy w
=Ll pojazdach 7 21 1 21 1
P 9 - B1 - Mechatroniczne ukfady i systemy w
1= akL pojazdach 7 24 2 24 2
ME1_50 P 10 - B1 - Projekt inzynierski 6 30 2 30 2!
ME1_51_| P 11 - B1 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna 7 21 2 21 2
ME1_51_11 [P 11 - B1 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 7 24 1 24 1
ME1_52 P 12 - B1 - Laboratorium problemowe 7 30 1 30| 1
Razem 444 29
BLOK OBIERALNY B2 - INZYNIERIA SYSTEMOW MECHATRONICZNYCH
ME1_41_| [P 1-B2-Budowa i eksploatacja pojazdoéw 6 15 1 15 1
ME1_41_1l _|P 1-B2 - Budowa i eksploatacja pojazdéw 6 24 2 24 2
P 2 - B2 - Systemy wbudowane na platformie
ME1 421 |ARDUINO 6 15 1 15 1
P 2 - B2 - Systemy wbudowane na platformie
ME1_42 11 |ARDUINO 6 24 1 24 1
P 3 - B2 -Systemy komputerowego wspomagania
MEI 431 [Gax 6 15 1 15 1
P 3 - B2 - Systemy komputerowego wspomagania
ME1 A3 |cax 6 15 1 15 1
ME1_44_1 P 4 - B2 - Sterowanie robotéw i manipulatoréw 6 15 1 15 1
ME1_44 11 |P 4 - B2 - Sterowanie robotéw i manipulatoréw 6 24 2 24 2
ME1 45 | P 5 - B2 - Maszynoznawstwo i aparatura w
i instalacjach przemystu chemicznego 6 15 1 15 1
ME1 45 1| P 5 - B2 - Maszynoznawstwo i aparatura w
== instalacjach przemystu chemicznego 6 24 2 24 2
ME1_46_|  |P 6 - B2 -Programowanie obrabiarek CNC 6 15 1 15 1
ME1_46_Il [P 6 - B2 - Programowanie obrabiarek CNC 6 15 1 15 1
ME1_47_| |P7 - B2 - Przemystowe systemy wizyjne 6 15 1 15 1
ME1_47_Il |P 7 - B2 - Przemystowe systemy wizyjne 6 24 1 24 1
P 8 - B2 -Roboty mobilne - budowa, nawigacja i
WIEALEL zastosowania 6 15 1 15 1
P 8 - B2 - Roboty mobilne - budowa, nawigacja i
HELaa zastosowania 6 24 2 24 2
P 9 - B2 -Diagnostyka pojazdow
(1=_gxLl samochodowych 7 21 1 21 1
P 9 - B2 - Diagnostyka pojazdow
=i 4k samochodowych 7 24 2 24 2
ME1_50 P 10 - B2 - Projekt inzynierski 6 30 2 30 2
ME1 51 | P 11 - B2 -Diagnostyka techniczna urzagdzen
== mechatronicznych 7 21 2 21 2
ME1 51 1l P 11 - B2 -Diagnostyka techniczna urzagdzen
- = mechatronicznych 7 24 1 24 1
ME1_52 P 12 - B2 -Laboratorium problemowe 7 30 1 30| 1
Razem 444 29
Legenda: W - wyktad, C - éwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S — seminarium/ zajecia seminaryjne, CP - ¢wiczenia praktyczne (w tym zajecia wychowania fizycznego), CS - ¢wiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne),

LO — éwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajgcia z technologii informacyjnych, P — éwiczenia projektowe, ZT — zajgcia terenowe, SK - samoksztatcenie (i inne), PR — praktyka

Uwagi:
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